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Bescheinigung 

* 

Die ROBERT BOSCH GMBH in S tut tgart/Deut schland hat eine 
Patentanmeldung unter der Bezeichnungr 

"Abschirmgehause fur Mikrowellenschal tungen" 

am 5. Juli 1997 beim Deutschen Patentamt eingereicht. 

Die angehef teten Stiicke sind eine richtige und genaue Wieder- 
gabe der urspriinglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patentamt vorlaufig das Symbol 
H 05 K 9/00 der Internationalen Patentklassif ikation erhalten 



Munchen, ,den 26. Marz 1998 
Der Prasident des Deutschen Patentamts 
Im Auftrag 
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Abschirmgehause fur Mikrowellenschaltungen 
Stand der Technik 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abschirmgehause fur 
Mikrowellenschaltungen, in dem sich mehrere gegeneinander 
abgeschirmte Kammern befinden, in denen Schaltungseinheiten 
angeordnet sind, die gegenseitig elektromagnetisch 
entkoppelt sein sollen. 

Ublicherweise wird ein mehrkammriges Gehause, in dem mehrere 
hochf requenzdi cht gegene inander abge s chi rmt e 
Mikrowellenschaltungen untergebracht werden sollen, durch 
Herausfrasen der einzelnen Kammern aus einem massiven 
Metallkorper hergestellt. Ein so hergestelltes 
Abschirmgehause ist in der DE 35 04 726 CI beschrieben. Die 
Herstellung eines solchen Gehauses mit mehreren 
hochf requenzdichten Kammern ist sehr aufwendig. 

Aus der DE 43 19 965 Al ist es bekannt , in Trennfugen des 
Gehauses, z.B. zwischen Deckel und Gehausewanden, ein 
Dichtprofil einzufugen, das aus einem elastischen 
Silikonpolymer mit eingelagerten Metallpartikeln besteht . 



Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
Abschirmgehause der eingangs genannten Art anzugeben, das 
mit einem moglichst geringen Aufwand herstellbar ist. 

Vorteile der Erfindung 

Die genannt'e Aufgabe wird gemaS den Merkmalen des Anspruchs 
1 dadurch gelost, daS auf der Innenseite eines das Gehause 
verschlieSenden Deckels ein Substrat aus einem Polymer mit 
darin eingelagerten Metallpartikeln aufgebracht ist, wobei 
an dem Substrat Stege angeformt sind, welche bei 
aufgesetztem Deckel die Trennwande zwischen den Kammern 
bilden. Das Substrat mit seinen die Kammern bildenden Stegen 
kann auf die Innenseite des Deckels aufgegossen werden. 
Dabei kann eine beliebige Struktur des Substrats mit Stegen 
ohne groEen Aufwand realisiert werden. Das Substrat aus 
einem Polymer mit darin eingelagerten Metallpartikeln 
erfullt nicht nur eine Abschirmf unktion, sondern bedampft 
auch gleichzeitig unerwunschte Resonanzf requenzen in den 
Kammern . 

Gema& einem Unteranspruch besteht das Substrat vorzugsweise 
aus einer mit Eisenpulver gefullten Silikonmasse . 

Zeichnung 

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten 

Aus fuhrungsbei spiels wird nachfolgend die Erfindung naher 

erlautert . Es zeigen: 

Figur 1 ein geoffnetes Abschirmgehause mit einer Sicht in 
das Innere des Gehause s und 

Figur 2 dasselbe Abschirmgehause mit einer Sicht auf die 
Innenseite seines Deckels. 
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Beschreibung eines Ausf uhrungsbei spiels 

In der Figur 1 ist ein Abschirmgehause 1 perspektivisch 
dargestellt mit einer Ansicht in das Innere des Gehauses. 
5 Das Abschirmgehause weist eine einzige groiSe Kammer 2 auf, 

die z.B. f rastechnisch aus einem Metallblock 
herausgearbeitet werden kann. Diese Kammer 2 dient zur 
Aufnahme von Mikrowellenschaltungen, die nach auSen 
elektromagnetisch abgeschirmt werden sollen. Mit einem 

10 Deckel 3 wird das Gehause 1 verschlossen . Die Trennfuge 

zwischen den Gehausewanden und dem Deckel mufi so abgedichtet 
JjPf werden, daS dadurch keine elektromagnetische Energie 

abgestrahlt wird. In einem solchen Abschirmgehause befinden 
sich in der Regel mehrere Schaltungseinheiten, die ebenfalls 

15 gegeneinander elektromagnetisch abgeschirmt werden mussen. 

Deshalb werden im Innern des Gehauses 1 mehrere Kammern zur 
Aufnahme einzelner gegeneinander elektromagnetisch zu 
entkoppelnder Schaltungseinheiten realisiert. 

2 0 Wie die Kammern im Abschirmgehause 1 gebildet werden, zeigt 

die Figur 2, in der eine perspektivische Ansicht auf die 
Innenseite des Gehausedeckels 3 dargestellt ist. Auf der 
Innenseite des Deckels 3 ist ein Substrat 4, das aus einem 
Polymer mit darin eingelagerten Metallpartikeln besteht, 
25 auf gebracht . Vorzugsweise xst das Substrat 4 eine mit 

Eisenpulver gefullte Silikonmasse . An der dem Inneren des 
Gehauses 1 zugewandten Seite ist das Substrat 4 mit mehreren 
Stegen 5, 6, 7, 8 versehen, die bei aufgesetztem Deckel 3 
die Trennwande zwischen den einzelnen Kammern im 

3 0 Abschirmgehause bilden. Wie das Ausf uhrungsbeispiel in Figur 

2 andeutet, konnen die Stege 5, 6, 7, 8 eine beliebig 
komplizierte Struktur haben. 
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Das Substrat 4 mit seinen Stegen 5, 6, 7, 8 kann 

f ertigungstechnisch auf einfache Weise mit einer Form auf 



die Innenseite des Deckels 3 aufgegossen werden. Die Stege 
5, 6, 7, 8 liegen bei auf gesetztem Deckel 3 f ormschlussig 
auf dem Boden der Kammer 2 auf und konnen zusatzlich mit 
Durchfuhrungen 9, 10, 11 fur Verbindungsleitungen zwischen 
den einzelnen Schaltungseinheiten versehen werden. 

Die aus Polymer mit eingelagerten Metallpartikeln 
hergestellten Stege 5, 6, 7, 8 haben nicht nur die Funktion 
von Abschirmwanden, sondern bedampfen gleichzeitig auch noch 
unerwunschte Resonanzf requenzen in den Kammern. 
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Anspruche 

1. Abschirmgehause fur Mikrowellenschaltungen, in dem sich 
mehrere gegeneinander abgeschirmte Kammern befinden, in 
denen Schaltungseinheiten angeordnet sind, die gegenseitig 
elektromagnetisch entkoppelt sein sollen, dadurch 
gekennzeichnet , da£ auf der Innenseite eines das Gehause (1) 
verschlieSenden Deckels (3) ein Substrat (4) aus einem 
Polymer mit darin eingelagerten Metallpartikeln aufgebracht 
ist, wobei an dem Substrat (4) Stege (5, 6, 7, 8) angeformt 
sind, welche bei aufgesetztem Deckel (3) die Trennwande 
zwischen den Kammern bilden. 

2. Abschirmgehause nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da£ das Polymer mit darin eingelagerten Metallpartikeln eine 
mit Eisenpulver gefullte Silikonmasse ist. 
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Ahschinngehausfi fur M ikrowellenschaltunaen 
Zusammenf as sung 



Ein einfach herstellbares Abschirmgehause fur 
Mikrowellenschaltungen mit mehreren gegeneinander 

15 abgeschirmten Kammern weist auf der Innenseite eines das 

Gehause (1) verschliefienden Deckels (3) ein Substrat (4) aus 
einem Polymer mit darin eingelagerten Metallpartikeln auf, 
wobei an dem Substrat (4) Stege (5, 6, 7, 8) angeformt sind, 
welche bei aufgesetztem Deckel (3) die Trennwande zwischen 

2 0 den Kammern bilden. (Figur 2) 
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